PORTARIA NEF N° 28, de 24/03/2000.

Disciplina casos de impedimentos aplicaveis ao estagiario do Ministério Publico.

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTERIO PUBLICO, no uso de suas atribuicdes legais,
CONSIDERANDO a necessidade de se disciplinar os casos de impedimento aplicaveis ao
estagiario do Ministério Publico,

CONSIDERANDO que compete ao Corregedor-Geral do Ministério Publico suprir omissGes do
Regulamento do Estagio Forense,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 32 do Regulamento do Estagio Forense junto aos Orgdos
de Execugdo do Ministério Publico (Resolucdo Conjunta GPGJ e GCG n° 006, de 15 de fevereiro
de 2000),

CONSIDERANDO que cabe ao Membro do Ministério Publico avaliar a atuagdo e as atividades do
estagiario, atribuindo-lhe pontos e atestando sua freqiiéncia regulamentar,

RESOLVE:

Art. 1° - E vedada a designacdo de estagiario (§ 1° do artigo 12, da Resolucdo Conjunta GPGJ e
GCG n° 006, de 15 de fevereiro de 2000) para atuar sob orientacdo de Membro do Ministério
Publico de quem seja cOnjuge, companheiro, ou parente, consanguineo ou afim, em linha reta
ou colateral até o terceiro grau, inclusive.

Art. 20 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.

Rio de Janeiro, 24 de marco de 2000.
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